
операций, так  и на сп ец и альн ы х средствах  активного контроля качества поверхностей  деталей, 
особенно на ф иниш ны х этапах  их обработки  в процессе доводки.

О днако исп ользуем ы е универсальны е способы  и средства контроля разм еров и формы 
криволинейны х п оверхностей  деталей  требую т м ногократного преры вания технологического 
процесса и приводят к сн и ж ен и ю  его  производительности.

О дним из путей  реш ения данной проблем ы  м ож ет служ ить вклю чение в 
технологическую  схем у классического ф орм ообразования изделий, наприм ер способом  
свободной притирки, элем ентов, реализую щ их предлож енны й нами способ  активного  контроля 
величины  отступления кри волинейны х поверхностей от заданного  радиуса [1].

Д анны й способ  основан  на измерении ом ического сопротивления, возникаю щ его при 
контакте притираю щ ихся поверхностей  детали  и инструм ента и обусловленн ого  в общ ем 
случае ф изически  н еоднородны м  состоянием  контакта, что становится в результате этого 
мерой его истинной п лощ ади  [2].

Это позволяет при регистрации  величины  результирую щ его сопротивления зоны 
контакта проследить за  установлением  металлического контакта поверхностей  и оценить его 
ф актическую  площ адь или погреш ности  ф орм  кон тактирую щ их (притираю щ ихся) 
поверхностей.

И сследования п роводились с использованием  изм ерительного  прибора В7-34А  на 
серийном ш лиф овально-полировальном  станке мод. ЗШ П -350М . П огреш ности  измерения при 
этом составляли  не более 3 -  5%.

В эксп ери м ен тальн ой  схем е (см. 
рисунок) м еталлическая деталь  1 (сталь 45), 
им ею щ ая п олож ительны й потенциал от 
клем м ы  2, закреп лялась в наклеенном 
приспособлении  3 посредством  смоляной 
прослойки 4и устанавли валась  на ниж ний 
инструм ент 5 (чугун С Ч 20), к котором у 
подклю чалась отрицательная клем м а 6, 
связанная с изм ерительны м  прибором  7. 
К онтакт м еж ду деталью  и ниж ним 
инструм ентом  5 обеспечивался рабочим 
усилием  Q, передаваем ы м  через поводок 8.

С хема, поясняю щ ая способ  активного 
контроля кривизны  поверхностей  
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Д иаф рагм енны й д атчи к  давления -  это  м аном етрический  прибор, у  которого в качестве 
чувствительного (деф орм ируем ого) элем ента используется круглая тонкая пластина -  
диаф рагм а, представляю щ ая собой  дно ж есткого герм етично зам кнутого  сосуда, находящ егося 
под действием  давления рабочей  ж идкости . О чевидно, что ди ам етральн ы е размеры
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диаф рагм енного д атчика и толщ и н а его диаф рагм ы  будут оп ределяться поставленной целью  
применения.

Н ами разработан  диаф рагм енны й- датчик давления для диспергаторов, рассчитанны й на 
прим енение в услови ях вы сокочастотной  пульсирую щ ей нагрузки до  25 М Па.

К онструкция д атчи ка п редставлена на рисунке.
О сновой прибора является корпус 1 с внутренним  глухим  отверстием . К репеж ная часть 

корпуса вы полнена в виде ф ланца, разм еры  которого определяю тся диам етром  подводящ его 
гидравлического отверстия и диам етром  осей крепеж ны х отверстий  на месте присоединения 
прибора. Рабочая часть корпуса вы полнена в виде цилиндрического  буртика, торец  которого 
является площ адкой для н аклеивания тензорезистора 2 м ем бранного  типа, а цилиндрическая 
часть -  посадочной п оверхностью  герм етизирую щ ей кры ш ки 3. К онцы  тен зорезистора 2 
заводятся на приклеиваем ую  к нерабочей части торца диаф рагм ы  клем м ную  пластину 4, 
которая электрически  соединяется с кабелем  5, связы ваю щ им  д атчик  с преобразую щ е- 
регистрирую щ им  блоком . Т ехнология наклеивания определяется типом  тензорезистора и 
материалом  клем м ной  пластины . К абель 5 вводится под кры ш ку 3 через электрический 
гермоввод 6. Это предохран яет тензорезистор  от попадания на него  пы ли и влаги  и кроме того,

обеспечивает возм ож н ость разъем ного
^  5 электрического  соединения его с кабелем .

В связи с недопущ ением  коррозии 
внутренних рабочих  п оверхностей  датчика, его 
корпус, а следовательно и диаф рагм а изготовлены  из 
вы сокоуглеродистой  коррозионно-стойкой  стали 
40X 13, обладаю щ ей после закалки  (1000 -  1050°С) и 
вы сокого (600 -  650°С ) отпуска достаточно
вы соким и упругим и  свой ствам и  и в то  ж е время 
необходим ой пластичностью , что важ но для условий 
вы сокочастотного ц иклического  нагруж ения 
диаф рагм ы . Д ля предотвращ ен и я полом ки мембраны  
в ее сам ой н агруж енной  части, т.е. по месту 
защ ем ления, внутренний  торец  диаф рагм ы  
сопрягается с внутренн ей  цилиндрической 
поверхностью  д атчика по радиусу  г, соизм ерим ом у с 
толщ иной  м ем браны  5, и полируется с целью  

исклю чения рисок и д руги х  следов  обработки.
Т арировочны е испы тания прибора при его нагруж ении  показали  вы сокую  степень 

линейности  ф ункции А =А (р), где А  -  показания прибора. В, а р ~  изм еряем ое давление, М Па.
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